
















































专利名称(译) 超声波装置，超声波探头，超声波探头，电子设备和超声波成像装置

公开(公告)号 US20150119717A1 公开(公告)日 2015-04-30

申请号 US14/515012 申请日 2014-10-15

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 YOSHIDA KAZUKI
ONISHI YASUNORI
SUZUKI HIRONORI

发明人 YOSHIDA, KAZUKI
ONISHI, YASUNORI
SUZUKI, HIRONORI

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/14 A61B8/08 G10K11/30

CPC分类号 A61B8/4444 G10K11/30 A61B8/145 A61B8/4494 A61B8/4405 A61B8/461 A61B8/4272 A61B8/4427 
A61B8/5207 A61B8/4281 A61B8/4411 A61B8/4483 A61B8/4488 B06B1/0622 B06B1/067 G10K11/02

优先权 2013223009 2013-10-28 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种超声波装置，包括：超声波元件阵列基板，具有多个超声波元
件，被配置为执行超声波的发送和接收中的至少一个;声透镜，被配置为
聚焦超声波;使用树脂形成的声匹配单元，声匹配单元设置在超声元件阵
列基板和声透镜之间;多个柱状间隔件设置在超声波元件阵列基板和声透
镜之间，以与超声波元件阵列基板和声透镜接触。
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